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Priloha ¢. 1 ZD - Technicka specifikace konfokalniho mikroskopu

Minimalni technické pozadavky na mikroskop:

plné motorizovany invertovany automatizovany fluorescenc¢ni mikroskop: motorizace
jednotlivych zobrazovacich metod s automatizovanym prepindnim mezi BF, DIC, polarizace,
fluorescence, konfokdlni a nanoskopické zobrazovani

hardwarovy a softwarovy autofocus

fluorescencéni kostky s Uzkopasmovymi emisnimi filtry pokryvajici spektralni oblast od blizké
UV po cervenou (minimum DAPI, FITC, TRITC a Alexa 647)

Sirokospektralni stabilni fluorescencni zdroj s dlouhou Zivotnosti (5000+ hodin)
fluorescenéni sCMOS kamera s vysokou kvantovou tcinnosti (minimalné 80 procent) a ¢ipem
minimalné 4 MPx

manualni nebo motorizované ovladani diferencialniho interferenéniho kontrastu (DIC)

pro viechny objektivy krok pro snimani v ose Z (pohyb Zdrive mikroskopu, piezo, galvo,
apod.) £3 nm

skenovaci stolek pro 4D skeny Mark and Find (oznaceni a definice jednotlivych Zstack(

v rdmci Petriho misky nebo multiwell i pro opakovana snimani v ¢ase) se SW autofokusem
maticovy sken vice zornych poli, vybér vicero pozic pro live cells imaging pro zobrazeni
kamerou, konfokalné a nanoskopicky

objektiv 4/5x s NA minimalné 0,16 a WD minimalné 13 mm a déle objektivy tfidy
planapochromat s co nejvyssi NA a WD: 10x s NA minimalné 0,40 a WD minimalné 3,0 mm,
20x s NA minimalné 0,75 a WD minimalné 0,6 mm, a pro nanoskopické techniky 60/63x s NA
minimalné 1,40 olej a WD minimalné 0,15 mm

aktivni antivibracni stdl

velky ¢erny odnimatelny klimabox kryjici objektivy a vzorkovou oblast uréeny pro snimani
fluorescencni vzork( pfi standardnim laboratornim osvétleni. V celém objemu klimaboxu
kontrolované nastaveni stabilni teploty; nastaveni a kontrola CO2 pak v onstage inkubdtoru
umoznujicim poufziti Petriho misek (prdmér 36 a 39 mm), Labtek i 96 jamkovych desticek
(vyménné drzaky)

Minimalni technické poZadavky na konfokalni a nanoskopickou ¢&ast:

pulsni lasery s vinovymi délkami 440, 488, 561, 635 nm (+/-5 nm), kontinualni nebo pulsni
laser 405 nm

4 spektralné nastavitelné detektory (nebo multianode detektor) s detekci jednotlivych
foton( v intervalu 400-800 nm a ¢asové rozliSenym snimanim, z toho minimalné jeden
vicekanalovy detektor s alespon 15 segmenty umoznujici diferencni detekci (pfimy odecet ,,in
plane” a ,,out of plane” signald

kvantova ucinnost fluorescencnich a superrozliSovacich detektor(i co nejvyssi, minimum je 45
procent pro oblast kolem vinové délky 650 nm

fotonasobic jako transmisni detektor pro svétlé pole a DIC

podrobna specifikace technologie déleni svazku

rychlost skenovani pro zakladni format 512x512pxls minimum 4 obrazky za vterinu pro
konfokalni snimani v zakladnim mddu 512x512 pxls

prodrobna specifikace formatu skenu v rozsahu od nejmensiho po nejvétsi, rozsah zoomu,
nahledovy rychly sken
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- moznost softwarového vybéru libovolné otoceného zorného pole a jeho velikosti od ¢tverce
po obdélnik pro konfokalni i nanoskopické snimani

- Casoveé rozlisené snimani pro oddéleni fluorofort se stejnymi excitacnimi spektry a odlisSnymi
dobami Zivota fluorescence pro lasery ve viditelné ¢asti spektra

- STED laser 775 nm, detektor pro vizualizaci deple¢niho laseru

- Rozliseni 3D STED ve 2D 30x30 nm nebo lepsi, v 3D 70 nm nebo lepsi

Minimalni technické pozadavky na pracovni stanici:
- CPU s alespon 8 jadry
- RAM minimadlné 128 GB
- Systémovy SSD disk min. 2 TB
- Datovy disk min. 5 TB
- GPU s min. 8 GB RAM
- Monitor min. 30 palcu, klavesnice, mys

Minimalni poZadavky na ovladaci software:

- ovladaci software pro 2D, 3D, 4D a 5D (spektralné rozliSené ¢asové skeny), kolokalizace,
tracking, Mark and Find sken vice vybranych ROl v ramci Petriho misky (alespon pét rizné
velkych 3D), 3D maticovy sken, 3D vizualizaci ve wide-field fluorescen¢nim, konfokalnim a
nanoskopickém snimani (pod 100 nm v roviné XY)

- minimalné jedna offline licence pro zpracovani dat

Hodnocené technické pozadavky (viz. pfiloha 4 ZD)
- Adaptivni optika pro kompenzaci aberaci zplsobenych vzorkem pti snimani 3D sken( —
automaticka korekce sférické vady v prlbéhu Z-skenu
- U tfi konfokalnich a superrozliSovacich detektor( kvantova ucinnost vyssi nez 45 procent
- Objektiv 60/63x silikon"



